SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ

PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ N° 874, DE 12 DE MAIO DE 2023.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO, nomeado nos termos do Decreto Presidencial, de 25 de maio de 2022, no uso de suas

atribuicGes legais e regimentais e tendo em vista o disposto no Processo Eletronico n¢
23274.000046/2021-77, resolve:

Art. 1° Conceder afastamento para participar em programa de pds-graduacdo stricto
sensu no pais, nos termos do artigo 96-A da Lei n2. 8.112/1990, ao servidor WYSLLAN JEFFERSON LIMA
GARCAO, Matricula SIAPE n2 1152852, ocupante do cargo de PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E
TECNOLOGICO, lotado na Diretoria de Ensino, do Campus Volta Redonda, no periodo de 02/06/2023 &
01/06/2025, com objetivo de realizar Doutorado em Engenharia Nuclear, no Programa de Pds-
Graduacdo em Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Art. 22. O (A) servidor (a) deverd comprovar a participacdo efetiva na acdo geradora do
seu afastamento, no prazo de até 30 (trinta) dias da data de retorno as atividades.

Paragrafo Unico. A ndo apresentagdo da comprovagao de que trata este artigo sujeitara
ao servidor o ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao IFRJ.

Art. 32 Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

RAFAEL BARRETO ALMADA
Reitor
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